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摘要(译)

超声换能器由多个cMUT单元（10）形成，每个单元包括与带相反电荷的
基板（12）电容性相对的带电隔膜板（14）。隔膜板（14）通过偏置电
荷向基板（12）扩展。基板（12）包括朝向隔膜板（14）的中心升高的
中央部分（28），以使电池的电荷在隔膜板（14）的移动中心处具有最
大密度。对于谐波操作，考虑到装置的非线性操作，应用于单元（10）
的驱动脉冲被预失真，以减少谐波频带处的发射信号的污染。 cMUT单
元（10）可以通过传统的半导体工艺制造，并因此与诸如偏置电荷调节
器（30）的辅助换能器电路集成。 cMUT单元（10）也可以通过微立体
光刻法制造，由此可以使用各种聚合物和其他材料形成单元（10）。
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